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摘要(译)

一种用于超声诊断设备的探头包括：壳体；压电构件，设置在壳体内
部；至少一个声匹配层，设置在压电构件的前部；声透镜，设置在所述
至少一个声匹配层的前部；背衬构件，设置在压电构件的后部，并设置
有使传递到压电构件的后部的声波减少并且调整声阻抗的多个孔隙。一
种制造用于超声诊断设备的探头的方法包括下述操作：准备用于形成背
衬层的液体；将流体浇到模具中；使流体硬化；去除模具。
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